Uchwata nr 269/XLIX/2018
Senatu Politechniki Warszawskiej
z dnia 21 listopada 2018 1.

w sprawie umieszczenia pomnika upamietniajgcego Prezydenta Ignacego Moscickiego

Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu PW, w zwigzku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia
3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzajace ustawe — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce
(Dz.U. 22018 r., poz. 1669) uchwala sie, co nastepuje:

§1

1. Senat Politechniki Warszawskiej wyraza zgode¢ na umieszczenie przed Gmachem
Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej pomnika upamigtniajgcego Prezydenta
Ignacego Moscickiego.

2. Projekt pomnika, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi zalgcznik do uchwaty.

§2

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Sekretarz Senatu Rektor

- /é Whieidéde. !

mgr Beata Dobrzeniecka prof. dr hab. inz. Jan Szmidt




